Znak sprawy: RA-ZP-71/2019 zalacznik nr 1.1 do SIWZ

ZESTAWIENIE POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH NA POTRZEBY LABORATO-

RIUM INZYNIERII BADAN MATERIALOWYCH
potrzeby: 970 m’

proponowana powierzchnia 1200 m’

wraz z infrastrukturag (sanitariaty, korytarze, dodatkowe pomieszczenia magazynowe, technicz-

ne etc.)

ZALOZENIA FUNKCJONALNE DO PROJEKTOWANIA

1. Laboratoria zamkniete

1. Laboratorium Systemow Szybkiego Prototypowania i Badan Materiatowych

cz. I - RID

[pomieszczenie nr 1]- powierzchnia - 30 m>

Planowane wyposazenie:

1) Drukarka 3D do metalu (drukarka do drukowania w technologii SLM - EOS M290)

wraz z urzgdzeniami peryferyjnymi

a) Media

Doprowadzone sprezone powietrze do wytwornicy azotu wbudowanej

w maszynie oraz instalacja doprowadzajaca argon z butli.

Instalacja doprowadzajaca argon do pieca.

Doprowadzenie sprezonego powietrza do piaskarki.

b) Lista przytaczy przy konkretnych urzadzeniach:

Drukarka %2 cal (EOS M290)

Piaskarka Y cal (FerroCrtali¢d.0.0.BLAST 2 DV-K1 230V/16A + pneu-
matyka 6-8 bar ¥ cala)

Piec ¥z cal (Nabertherm N41/H 400V/32A)

¢) Rekomendowany jest punkt sanitarny w pomieszczeniu z biezaca woda.

d) Zasilanie:

Drukarka - 400V/32A
Chlodnica lasera zasilana z maszyny - 400V/32
Odkurzacz - 400V/16A -(Nilfisk VHS110 Z22)

Piec - 400V/32A (Nerbatherm N41/H)
Piaskarka - 230V/16A (FerroCrtali¢d.0.0.BLAST 2 DV-K1)
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Znak sprawy: RA-ZP-71/2019 zalacznik nr 1.1 do SIWZ

e) Dodatkowe wymagania (cleanroom, wentylacja, etc.)

— Wymagany jest odciagg od drukarki 3D argonu oraz odcigg argonu z pieca.

— Pomieszczenie klimatyzowane by zapewni¢ statg wilgotno$¢ oraz temperaturg

(klimatyzacja: 18-25 °C przy #1 °C z mozliwoscig grzania w celu zachowania

powtarzalnych parametréw klimatycznych).

Dopuszczalne temperatury pomieszczenia

przy max. 80 % wzglednej wilgotnosci powietrza: 15-20 °C
przy max. 60 % wzglednej wilgotnosci powietrza: > 20-25 °C
przy max. 45 % wzglednej wilgotnosci powietrza: > 25-30 °C
Dopuszczalna temperatura pomieszczenia: 10-40 °C

Dopuszczalna wzgledna wilgotno$¢ powietrza: 20-80 %, niekondensujaca

— Emisja hatasu (Emisja poziomu cis$nienia akustycznego): < 70 dB(A)

— Cieplo odlotowe: ok. 1,2 kW

f)  Inne wymagania dotyczace otoczenia

Maszyna nie moze by¢ jednostronnie miejscowo ogrzewana lub chtodzona,

jak np. przez kaloryfer, klimatyzacje, promieniowanie stoneczne lub prze-

ciag.

— Czujniki tlenu w pomieszczeniu w przypadku rozszczelnienia instalacji

z argonem.

g) Instalacja gazéw technicznych

— Urzadzenie przetwarza argon o minimalnej czystosci 4.6.

— Gazy techniczne nie muszg by¢ przechowywane przy urzadzeniu — moga by¢

dostarczane z dowolnego miejsca znajdujacego si¢ poza pomieszczeniem.

— Specyfikacja zasilania argonem:

Przeptyw argonu w warunkach normalnych (25 °C, 1013 hPa)
Konieczny do zagwarantowania przeptyw minimalny: 6 m3/h
Przeptyw roboczy: 0 - 6 m3/h

Zuzycie przy starcie procesu budowania: max. 3 m3

Zuzycie w czasie procesu budowania: ca. 0,6 m3/h

Cisnienie minimalne: 5 bar

Cisnienie maksymalne: 5,5 bar

Min. jednostka argonu Argon 4.6 (Czysto$¢ 99,996 % argonu)
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Znak sprawy: RA-ZP-71/2019 zalacznik nr 1.1 do SIWZ

h)  Min. 4 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)
i) 4x 230V

Uwaga nr 1:

- Rekomendowane miejsce instalacji wigzki (12 butli) z argonem w miejscu gdzie jest tatwy
dostep transportowy - wymiana butli.
- Stacja przygotowania powietrza (np. kompresorownia, zakres cisnien, czysto$¢ powietrza
etc.)
® zuzycie sprezonego powietrza przy zasilaniu azotem przez generator azotu:
ca. 20 m’/h przy 7 barach
® cisSnienie znamionowe: 7 bar
e ciSnienie minimalne: 6 bar

¢ ciSnienie maksymalne: 10 bar

- Jakos$¢ sprezonego powietrza wedtug normy ISO 8573
e ciala stale: Klasa 1 (wielkos¢ czasteczek <0,1 mm, zageszczenie czasteczek <0,1
mg/m3)
e zawartos¢ wody: Klasa 4 (Punkt rosy cisnieniowej < 3 °C)

e zawarto$é oleju: Klasa 1 (koncentracja oleju < 0,01 mg/m’)

Uwaga nr 2:
Urzadzenie nie wymaga specjalnego fundamentowania.

Obcigzalno$¢ podtoza dla urzadzenia>160 N/cm?

Uwaga nr 3.

Wymagany jest odciag od drukarki 3D argonu oraz odciag argonu z pieca.
Uwaga nr 4
Urzadzenia: piec do obrébki termicznej, piaskarka, odkurzacz - mozliwos$¢ przemieszczania do

pomieszczenia nr 2 - przewidzie¢ nalezy przylacza dla tych urzadzen w pomieszczeniu nr 2.

Uwaga nr 5

Wiasciwosci podloza
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Znak sprawy: RA-ZP-71/2019 zalacznik nr 1.1 do SIWZ

Podtoze w miejscu ustawienia musi wykazywac nastepujace wlasciwosci:

> twarde, réwne i niepochyte, nieréwno$¢ powierzchni ustawieniowej 5 mm/ m’.
> wolne od zakldcajacych wibracji.
> Jezeli w graniczacych pomieszczeniach obstugiwane sg cigzkie maszyny takie jak prasy

lub ttoczniki, ich drgania nie moga przenosic si¢ na maszyne.
Pokrycie podtoza musi wykazywac si¢ nastepujagcymi wtasciwosciami:

> powierzchnia musi by¢ tak wykonana, zeby rozsypany proszek metalowy nie mégt si¢
w niej osadzic.

> powierzchnia musi by¢ tatwa do czyszczenia.

> powierzchnia musi by¢ odpowiednia do czyszczenia na mokro, tak zeby podczas czysz-
czenia nie unosit si¢ zaden szkodliwy dla zdrowia pyt z proszku metalowego.

> powierzchnia musi by¢ przeciwposlizgowa.
> pokrycie podtoza musi by¢ odporne na rozpuszczalniki.

> pokrycie podioza musi by¢ elektrycznie przewodzace lub posiada¢ wlasciwosci antysta-
tyczne.

Uwaga nr 6
Planowane wyposazenie
Meble - wyposazenie

Regat metalowy na formy, narz¢dzia oraz materiaty do badan 2x
Regat na metal, formy x2

Szczelny pojemnik na metal— skrzynia metalowa 4 szt.

St6t Slusarski z imadtem 1 szt.

Szafka narzedziowa 2x

Wyposazenie dodatkowe
St6t komputerowy - 2x
stoty konferencyjne 4x

Krzesto 4x

Pozostate parametry techniczne do urzadzenia - zalgcznik nr 4 do OPZ - Warunki ustawienia
urzadzenia EOS M 290

2. Pomieszczenie do czyszczenia detali

[pomieszczenie nr 2] - zaplecze- powierzchnia 25 m*
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Znak sprawy: RA-ZP-71/2019 zalacznik nr 1.1 do SIWZ

Pomieszczenie tzw. brudne stuzy oczyszczaniu modeli po wydruku oraz przygotowaniu

nowej partii materiatu.

W pomieszczeniu znajdowac si¢ beda urzadzenia:
- piaskarka,

- sito wibracyjne i mieszalnik do proszku.

Pomieszczenie powinno by¢ zaopatrzone w dobrg wentylacje odpylajaca uwzgledniaja-
ca wlasciwosci 1 wielkoS¢ czastek statych - proszkéw, z ktérych drukowane begda detale.
Szczegbélowe wymagania techniczne systemu odpylania zostang uzgodnione z Wyko-

nawcg po zakupie urzadzenia.

Sprezone powietrze do piaskarki - parametry nize;j.

o Mieszalnik - 400V/16A
o Piaskarka - 230V/16A (FerroCrtali¢d.0.0.BLAST 2 DV-K1)
o Odkurzacz - 230/1/50-60 (Nilfisk VHS110 Z22 EXA AU)

Min. 3 punkty przylacza do sprezonego powietrza z mozliwos$cig szybkiego przytaczenia
urzadzen o parametrach:

¢ ci$nienie znamionowe: 7 bar

e ci$nienie minimalne: 6 bar

e cisnienie maksymalne: 10 bar

Min. 1 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

Uwaganr 1
Planowane wyposazenie

— Regat metalowy na formy, narz¢dzia oraz materiaty do badan 4x
— Regat na metal (obcigzenie 150 kg - min. 5 poziomy),

— formy x3

— Szczelny pojemnik na metal— skrzynia metalowa 4 szt.

—  Stot Slusarski z imadtem 1 szt.
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Znak sprawy: RA-ZP-71/2019 zalacznik nr 1.1 do SIWZ

Szafka narzedziowa 2x
Stét komputerowy

Krzesto 2x

zlew dwukomorowy, woda

3. Laboratorium Systemow Szybkiego Prototypowania i Badan Materiato-
wych CZ. Il

. . . . 2
[pomieszczenie nr 3]- powierzchnia 30 m

Zamawiajacy przewiduje umiesci¢ docelowo w pomieszczeniu 4 drukarki3D do tworzyw
sztucznych w technologii FDM

W chwili obecnej przewiduje zakup dwdéch drukarek:

Drukarka 3D typu FDM (Witmax Technologies (marka Pyramid 3D Studio) Zig-
Zag 3D Lite)
Drukarka SLA

Nalezy przewidziec:

obcigzenie do 30 kg na kazdg drukarke - 4 stanowiska
wyciag na przykre zapachy dla drukarki typu SLA
zwykly fundament, ale potozenie daleko od zrédet drgan
dwa stoty (1.5 x 1.5 m) na dwa stanowiska dla drukarek, jeden z nich antywibra-
cyjny
zwykly stot z blatemdo 1 x 1,5 m
zasilanie 100-240 V
klimatyzacja (klimatyzacja: 18-25 °C przy +1 °C z mozliwoscig grzania.)
krzesto x 4
3 regaty na prébki ( max obcigzenie 150 kg, min. 4 poziomy)
4 gniazda z Internetem
- 4x 230V - UPS- data key
- 4x 230V
zlew dwukomorowy, woda

Min. 2 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

Uwaga: 2 inne drukarki przewidywane sg do zakupu w dalszej perspektywie czasowej, dla

ktérych nalezy przewidzie¢ podiaczenia.

4. Laboratorium Systemow Szybkiego Prototypowania i Badan Materiatowych

CZ. 111

[pomieszczenie nr 4]- powierzchnia - 80 m>

Przewidziane urzadzenia (posiadane przez Zamawiajacego):

1) Maszyna wytrzymatosciowa ZD100 (do badan wytrzymatosci materiatow,
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Znak sprawy: RA-ZP-71/2019 zalacznik nr 1.1 do SIWZ

2)

3)

Uwaga:

3.

rozcigganie, Sciskanie w zakresach pomiarowych: 100kN, 400kN i 1000kN).
o gabaryt 2500 x 1300 x 3300 mm

masa urzgdzenia ok.: 6800 kg.

Zasilanie: 400V/32A; 230V/16A;

Fundament: wzmocniony z dylatacja (przeciwdrganiowa);

Wysokos$¢ pomieszczenia: ok. 4 m

Wymagany jest stalowy podest: 3500 x 3500 x 670 mm.

O O O O O

Prasa mimosrodowa PMS10 (do operacji: tloczenia, cigcia, giecia i ptytkich ciggdw o
nominalnym nacisku 10 ton.

- gabaryt urzadzenia: 750 x 100 x 1850 mm

- masa prasy ok.: 800kg.

- zasilanie: 400V/16A; 230V/16A;

- fundament: wzmocniony z dylatacjg (przeciwdrganiowg);

- wysokos¢ pomieszczenia: ok. 4 m

- podane sg tylko wymiary maszyny bez potrzebnej, bezpiecznej przestrzeni robo-

czej dla pracownika (wg. norm).

Nozyce gilotynowe NG3B (2700 x 1600 x 1500 mm) do cigcia blach.
- masa urzadzenia maszyny ok.: 2800 kg.
- Zasilanie: 400V/32A; 400V/16A;
- Fundament: wzmocniony z dylatacjg (przeciwdrganiowa);
- Wysoko$¢ pomieszczenia: 4 m
- Podane s3 tylko wymiary maszyny bez potrzebnej, bezpiecznej przestrzeni robo-
czej dla pracownika (wg. norm).

Min. 3 punkty przylacza do spr¢zonego powietrza z mozliwoscig szybkiego przyla-
czenia urzadzen o parametrach:

- cisnienie znamionowe: 7 bar

- ci$nienie minimalne: 6 bar

- ci$nienie maksymalne: 10 bar

Pomieszczenie powinno by¢ klimatyzowane by zapewni¢ statg wilgotnos¢ oraz tem-
perature¢ w celu zachowania powtarzalnych parametréw klimatycznych (klimatyzacja:
18-25 °C przy +1 °C z mozliwos$cia grzania).

Min. 4 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

- 4x 230V
Planowane wyposazenie/meble:

- 4 regaly na probki (max obcigzenie 150 kg, wymiar 2 m x 0.3m x 0.4m)
- 2 stot komputerowy

- 4 stoty konferencyjne,

- 8 krzesel

- zlew dwukomorowy, woda

5. Laboratorium mikroskopii optycznej
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Znak sprawy: RA-ZP-71/2019 zalacznik nr 1.1 do SIWZ

. . . . 2
[pomieszczenie nr 5] - Pomieszczenie 30 m

Stét z blatem granitowym - no$nos¢ min 100 kg

4 regaly na prébki (max obcigzenie 150 kg, wymiar 2 m x 0.3m x 0.4m)
Pomieszczenie klimatyzowane w szczegdlnosci dla temperatur powyzej 23 °C
Zakres temperatur 18-25 °C z =1 °C z mozliwoscig grzania

Zasilanie — cztery gniazdka ze standardowym napigciem 220-230V.

2 Iacza internetowe

6 krzeset

1 st6t komputerowy

3 stoty konferencyjne,

zlew dwukomorowy, woda

6. Laboratorium badan termo grawimetrycznych

[pomieszczenie nr 6] - powierzchnia 35m>

Urzadzenie Derywatograf- zakup nowego urzadzenia z projektu RID

Wymagania:

Posadzka — mozliwo$¢é eliminacji drgan - dylatacja 1,5 m x 3 m?
Urzadzenie nie wymaga specjalnego fundamentowania.

Obcigzalnos$¢ podtoza dla urzadzenia: >75 N/cm?

— Klimatyzacja — urzadzenie do klimatyzacji (zapewnienie statej temperatury klimatyza-

cja: 18-25 °C przy =1 °C z mozliwoscig grzania)

— Media:

— cieptaizimna woda 1x - Podigczenie instalacji wodno kanalizacyjnej (zlewo-
zmywak dwukomorowy)

— Derywatograf 115/230V 15A

— Analizator 230V 50/60Hz 15A

— Multi Kontroler 115/230V 15A

— Pompa prézniowa 115/230V 15A

— Turbo pompa 115/230V 15A

— Gniazdo komputera 3x 115/230V 15A

— Drukarka 115/230V 15A

— Dodatkowe 3x 115/230V 15A (Waga precyzyjna, suszarka, itp.)

— Dodatkowe zasilanie3x /230V 15A — podtaczenie do derywatorafu DQ-1500D —

przeniesienie z pomieszczenia B313-A11
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7.

- Pozostate wyposazenie

Szafa zamykana na materiaty badawcze (substancje na mieszanki zuzlowe) 2x
Stét antywibracyjny (derywatograf 640/540)

Stét pod analizator gazéw (analizator gazéw 580/540)

Stét pod Multi kontroler (Multi kontroler 260/330)

Instalacja gazéw technicznych lub szafka na gazy techniczne (tlen, azot, argon)

— przechowywane wewnatrz pomieszczenia

- Meble biurowe — komputerowe

St6t do umieszczenia wagi oraz przygotowania mieszanek zuzlowych
Fotel 1x

krzesto 1x

Krzesto wysokie

Min. 5 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)
4x 230V

Laboratorium optyki kwantowej i technologii optycznych

[pomieszczenie nr 7; 8; 9]- powierzchnia 50m’ (2)(20m2 +10 mz)

Dwa pomieszczenia (laboratoria) potozone obok siebie i rozdzielone $ciang izolujacg op-
tycznie z mozliwoscia jej otwarcia - 2x20 m*(pom. 7, 8) , klimatyzowane + 1 pomieszcze-
nie ok. 10 m*(pom. 9) petniace funkcje "garderoby"

Pomieszczenia powinny byc¢:

— Zabezpieczone przed Swiattem z zewnatrz.

— Zabezpieczone przed kurzem i pylem.

— Catkowite wyeliminowanie drgan - dodatkowa dylatacja dla aparatury.
— Stata temperatura pomieszczenia.

— Zasilanie tréjfazowe — kondycjonowanie pradu.

W pomieszczeniach - laboratoriach wymagane jest:

Ad. 1-szego pomieszczenia (pom. nr 7)

- mozliwos¢ catkowitego zaciemnienia pomieszczen (najlepiej by bylo bez okien) wraz
z instalacjg stabego oswietlenia w kolorze czerwonym.
- zainstalowana $luza (dla §wiatla i zanieczyszczen) pomigdzy wej$ciem do laborato-

rium a korytarzem

Strona 91z 20



Znak sprawy: RA-ZP-71/2019 zalacznik nr 1.1 do SIWZ

- wszystkie drzwi wejSciowe powinny zapewni¢ pelng izolacje Swiatla,
- sygnalizacja swietlna (ostrzegawcza) przed wejsciem do pomieszczenia w ktérym
przeprowadzane beda eksperymenty ,,UWAGA, Swiatlo laserowe, laser pracuje”

Ad. 2-go pomieszczenia(pom. nr 8)

- wentylacja, najlepiej mechaniczna, powinna zawierac filtry przeciwpylowe z wy-
miennymi wkiadami.

- zainstalowana §luza (dla $wiatla i zanieczyszczen) pomiedzy wejsciem do laborato-
rium a korytarzem

- materialty budowlane wykorzystane do pokrycia sufitu, §cian i podiogi nie powinny
powodowac pylenia i by¢ tatwe do czyszczenia.

- Podltoga nie powinna wywolywa¢ gromadzenia tadunkéw elektrostatycznych

Uwagi:

1. Laboratorium powinno by¢ zlokalizowane w budynku jak najblizej gruntu — najlepiej poni-
zej jego poziomu, oraz oddalone od zrédet wibracji i wstrzgséw wewnetrznych i zewnetrz-
nych.

2. Nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ "trzaskania drzwiami", rowniez oddalonymi od laborato-
rium.

3. w laboratorium (pomieszczeniu badawczym) musi by¢ zapewniona stabilizacja temperatury
na poziomie 0.5-1,0 K.

4. Wszelkie elementy nagrzewajgce/klimatyzujace nie moga wprowadzac fluktuacji tempera-
tury oraz powodowa¢ gromadzenia si¢ kurzu.

5. Nalezy doprowadzi¢ kondycjonowane i filtrowane zasilanie tréjfazowe.

6. W kazdym pomieszczeniu laboratoryjnym powinno znajdowac si¢ po kilkanascie zwyktych
gniazd zasilajagcych oraz po dwa gniazda tréjfazowe.

7. Powierzchnia i ksztatt pomieszczen powinna pozwoli¢ na ustawienie dwoch stotéw optycz-
nych o wymiarach 3x1,5m w kazdym. Wokot stotéw powinna pozosta¢ wolna strefa
min. Im.

8. W pomieszczeniach powinno si¢ znalez¢ miejsce na inne meble typu szafy, biurka, stano-
wisko komputerowe w postaci pasa o szerokosci min.1m wzdluz scian pomieszczen.

9. Nalezy pami¢ta¢ o mozliwosci wniesienia do laboratorium i instalacji duzych mebli typu
stot optyczny. Masa samego blatu stotu o grubosci 46¢cm i wymiarach 1,5x2,5m to 940kg!!!
Do tego nalezy doliczy¢ mas¢ nég z aktywnym wyttumieniem 4x160kg.

10. Nalezy réwniez przewidzie¢ odpowiednig wytrzymatos$¢ podtogi.
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11. Do kazdego laboratorium powinna by¢ doprowadzona inst. wod-kan i znajdowac si¢ jeden
zlew porcelanowy

12. Do kazdego laboratorium powinno by¢ doprowadzona min. 1 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny,

tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

8. Laboratorium materiatow i metamateriatow
[pomieszczenie nr 10; 11; 12]- catkowita powierzchnia 60 m’
W tym pomieszczenia:
A (20 m”) — pom. nr 10
B (30 m”) - pom. nr 11
C(10 m*) - pom. nr 12

Do kazdego laboratorium powinno by¢ doprowadzona min. 1 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny,

tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

e czeS¢ A: 2 stanowiska: spektrometr Ramanowski, spektrometr do pomiaru wydajnos$ci
kwantowej

- zasilanie 100-240 V
- klimatyzacja (18-25 °C przy 1 °C z mozliwos$cig grzania)
- 2 stanowiska 1.5 x 1.5 m (najlepiej 2 mate stoty antywibracyjne)
- zwykly fundament, ale potozenie daleko od zrédet drgan
- biurko
- 4 krzesta laboratoryjne
e czes¢ B: dygestorium chemiczne
- zasilanie 100-240 V
- biezaca woda
- odcigg do dygestorium
- st6t laboratoryjny 1.5 — 2m
- 2 krzesta laboratoryjne

- szafka na szklo laboratoryjne i inne
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- maly regal zamykany

- klimatyzacja (18-25 °C przy +1 °C z mozliwo$cig grzania)
e czes¢ C: magazyn podrgczny na chemikalia —zaplecze

-regat x 2

- zamykana szafka na chemikalia

- klimatyzacja (18-25 °C przy +1 °C z mozliwo$cig grzania)

I1. Laboratoria otwarte

1. Laboratorium procesow metalurgicznych

1) Stanowisko do proceséw topienia metali i ich stopow.

[pomieszczenie nr 13]- Powierzchnia 80m’- RID/WM

— Odlegtos¢ posadzki od sufitu-min 3.5+4 m
— Posadzka — antyposlizgowa, odporna na dziatanie podwyzszonych temperatur
— Media:
— cieptaizimna woda 1x
— zasilanie pieca
— Przylacze do gazéw technicznych (mozliwos¢ podiaczenia do stacji zewnetrznej)
— Powietrze
— Tlen
- Azot
— Argon
- CO,

— Zasilanie pieca do topienia metalu — oddzielne podtaczenie
— 3x380V 50Hz, ochrona przeciw pozarowa — szybkie wytaczenie
— Napiecie sieci 400/230~V, 50Hz, zabezpieczenie 32A, zabezpieczenie C25A,
ochrona przeciw pozarowa — szybkie wylaczenie
— Napiecie sieci 400V~/2N, 50Hz, zabezpieczenie 16A, ochrona przeciw pozarowa —
szybkie wytaczenie
— Zasilanie stanowiska pomiarowego 4x 230V 50/60Hz 15A
— Zasilanie urzadzeh pomocniczych
— 10x 230V 50/60Hz 15A
— 3xSita
— Wyciagg gazéw 2 szt. na wysokosci min. 1 m od max wysokos$ci pieca
- Miegjsce nad kotling pieca 1x
- Nad stanowiskiem do zalewania form 1x
— meble
- Regal metalowy na formy, narz¢dzia oraz materiaty odlewnicze do badan 4x
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- Regatl na tygle, metal, formy x3
- Pojemnik na masg¢ formierska — skrzynia metalowa
- St6t Slusarski z imadtem
- Szafka narzgdziowa 2x
- Stét betonowy 1x
- Stét formierski 1x
— meble dodatkowe
- Stét komputerowy
- Kirzesto 2x

— min. 5 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)
4x 230V

2) [pomieszczenie nr 14] - Pomieszczenie magazynowe 20 m’- zaplecze

— regaly metalowe nosnos¢ min. 200 kg - 2 szt.
— regaly metalowe nosnos¢ min. 100 kg - 4 szt.

2. Laboratorium spawalnictwa

[pomieszczenie nr 15] - powierzchnia 60 m>

Posadzka — antypos$lizgowa, odporna na dzialanie podwyzszonych temperatur (beton
niepalny/ptyty ceramiczne odporne na uderzenia)

Media:

ciepta i zimna woda 1x

zlew dwukomorowy

Stét komputerowy

Krzesto 2x

- min. 3 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)
- 3x230V

- odciagi na wysokosci - 3szt.

—  Spawarka bester — przeniesienie z hali WM
—  Spawarka lincoln — przeniesienie z hali WM
—  Wyciag spawalniczy — samobiezny - zasilanie 230V 50/60Hz 15A
—  Zgrzewarka — sita
—  Stét Slusarski z imadlem 2 szt.
(Zasilanie przy stole 1x 230V 50/60Hz 15A, sita 1x)
—  Stanowisko do cigcia prébek
= zasilanie 1x 230V 50/60Hz 15A
= zasilanie sita 1x
—  Suszarka — piec niskotemperaturowy - zasilanie 230V 50/60Hz 15A
—  Przylacze do gazéw technicznych (mozliwo$¢ podtaczenia do stacji zewnetrznej)
= Powietrze
= Tlen
= Azot/Argon/Hel/CO,
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—  Przylacze 3x380V 50Hz, ochrona przeciw pozarowa — szybkie wytaczenie
— 10x 230V 50/60Hz 15A

3. Magazyn — laboratorium spawalnictwa

[pomieszczenie nr 16] - powierzchnia 20 m’- zaplecze

regaty metalowe nosno$¢ min. 100 kg - 4 szt.

min. 1 x RJ45 (tylko sie¢ komputerowa, bez zasilania na potrzeby uruchomienia sieci bezprzewo-
dowej)

4. Pomieszczenie gospodarcze — MAGAZYN

[pomieszczenie nr 17; 18] - Powierzchnia 30 m’*(2x 15m?) - zaplecze

Regal metalowy na formy, narzedzia oraz materiaty odlewnicze do badan 8 szt.

Regal metalowy na stopy metali 6szt. - Przeniesienie z hali A-9

Regal metalowy na materialy pomocnicze 3szt. - Przeniesienie z hali A-9

min. 1 x RJ45 (tylko sie¢ komputerowa, bez zasilania na potrzeby uruchomienia sieci bez-
przewodowej)

5. Laboratorium obrobki Plastycznej

[pomieszczenie nr 19] - Powierzchnia 30 m’

Twardo$ciomierz
Stanowisko do badania ttoczno$ci ERIHSEN 2 szt.
Mikroskop warsztatowy
Maszyna wytrzymatosciowa - MALA z A-9
Maszyna wytrzymatosciowa Ful0 000e. Producent: FRITZ HECKERT
- Gabaryty w cm:
—  Szerokos$¢: 186 cm (szafa sterownicza + urzadzenie mechaniczne)
— Glebokos¢: 140 cm
—  Wysokos¢: 220 cm
- Masa urzadzenia: 1300 kg + osprzet = ok 2000 kg.
- Zasilanie: 230/400V/24A.
- Fundament: z dylatacja (przeciw drganiow3);

Prasa mimosrodowa - stanowisko do gigcia z Hali A-9 (Napigcie z sieci 400/230~V,

50Hz, zabezpieczenie 32A, zabezpieczenie C25A, ochrona przeciw pozarowa — szyb-
kie wylaczenie)

Pozostale media i wyposazenie:
- cieptaizimna woda 1x
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6.

- zlew dwukomorowy

- Stét komputerowy 2x

- Kirzesto 4x

- staly konferencyjne 2x

- 4x 230V

- min. 6 X PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

Zasilanie
e 8x 230V 50/60Hz 15A
e 3xSita

Laboratorium obrobki cieplnej

[pomieszczenie nr 20] - Powierzchnia 50 m>

Posadzka — antypos$lizgowa, odporna na dziatanie podwyzszonych temperatur (min. 20
0° [ blto1ilpLly/ptyty [Tt[mil [T odpor T[T ud[¥[TTil)

Media:
- cieptaizimna woda 1x
- zlew dwukomorowy
- Stét komputerowy
- Kirzesto 2x
- 5x230V
- min. 5 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

Piec do obrdbki cieplnej wraz osprzg¢tem - przenoszony z WM

— Zalanie pieca 5S0kW
— Zasilanie dodatkowe:
- Napigcie sieci 400/230~V, 50Hz, zabezpieczenie 32A, zabezpiecze-
nie C25A, ochrona przeciw pozarowa — szybkie wytaczenie
- 8x 230V 50/60Hz 15A
- 3xSita
— Zasilanie szafy sterowniczej
— Zasilanie osprzgtu pieca — pomp itp.
— Media
* Woda zimna/ciepta
= zlew dwukomorowy
» Gazy techniczne - stacja gazOw technicznych - wyposazenie obiektu
® Sprezone powietrze - jak w pomieszczeniu nr 1
o Azot
e Dodatkowe 2 ztacza - mozliwos$¢ podtaczenia innych gazéow
technicznych z magazynu zewngtrznego
— Podloga wzmocniona (obcigzenie wg wymaganej specyfikacji dla pieca)
— Twardo$ciomierz
—  St6t betonowy — 1szt.
— Regaly metalowe?2 szt.
— Biurko wraz z krzestem
— stoty laboratoryjne o nos$nosci 150 kg 4x

Strona 15z 20



Znak sprawy: RA-ZP-71/2019 zalacznik nr 1.1 do SIWZ

klimatyzacja: 18-25 °C przy #1 °C z mozliwos$cia grzania
2 stoty laboratoryjne o no$nosci 150 kg + 4 krzesta

7.  Zaplecze

[pomieszczenie nr 21] - Powierzchnia 20 m*> Magazyn

regaty metalowe no$no$¢ min. 200 kg - 2 szt.
regaty metalowe nosno$¢ min. 100 kg - 2 szt.

Wykaz pozostalych pomieszczen

8.  Laboratorium automatyzacji i Robotyzacji Proceséow Technologicznych - laboratorium
zamknigte

[pomieszczenie nr 22; 23; 24]- catkowita powierzchnia 90 m’

w tym pomieszczenia:

A (30 m%) - pom. nr 22 - pom. przenoszone z WM
B (30 m?) - pom. nr 23 - pom. przenoszone z WM
C (30 m?) - pom. nr 24 - pom. przenoszone z WM

e czeS¢ A: stanowiska automatyki i robotyki

sprezone powietrze 610 bar (atm)
zasilanie: 220/230V;24 V
1 - 3 fazowe
wyposazenie dotychczasowe
klimatyzacja (18-25 °C przy £1 °C z mozliwoscig grzania)
12x 230V
min. 12 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

e czes$¢ B: stanowiska urzadzen mechatronicznych

sprezone powietrze 610 bar (atm)
zasilanie: 220/230V; 24 V
1 - 3 fazowe
wyposazenie dotychczasowe
klimatyzacja (18-25 °C przy +1 °C z mozliwoscia grzania)
12x 230V
min. 12 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

e czes¢ C: stanowiska zautomatyzowanych systemow wytwarzania

sprezone powietrze 610 bar (atm)
zasilanie: 220/230V; 24V
1 - 3 fazowe
wyposazenie dotychczasowe
klimatyzacja (18-25 °C przy %1 °C z mozliwoscig grzania)
12x 230V
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— min. 12 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

9.  Sala seminaryjna na min. 25 osob. pom. zamknigte
[pomieszczenie nr 25; 26] - Powierzchnia 30 m” - pom. proj. RID/WM

- tablica

- videoprojektor

- tablica interaktywna

- stoty i krzesta na 25 os6b w kazde;j sali

- klimatyzacja (18-25 °C przy +1 °C z mozliwoscia grzania)

- min. 12 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)
- 4x 230V

10. Pomieszczenia pracownicze  pom. zamknigte

[pomieszczenie nr 27; 28; 29; 30] - Powierzchnia 60 m2(4x15 m’ - pom. proj.
RID/WM

W kazdym z pomieszczen:

- 2x 230V
— biurko wraz z krzestem
— stoly konferencyjne 1x
— klimatyzacja (18-25 °C przy £1 °C z mozliwoscig grzania)
— min. 2 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)
13. Pomieszczenia magazynowe  pom. zamkniete
[pomieszczenie nr 31; 32; 33; 34] - Powierzchnia 80 m2(4x20m2)- pom. proj. RID/WM
W kazdym z pomieszczen:

— regaly metalowe nosnos¢ min. 200 kg - 4 szt.

— regaly metalowe no$no$¢ min. 100 kg - 4 szt.

14. Laboratorium Modelowania i Symulacji Proceséw Produkcyjnych, pom. WM
[pomieszczenie nr 35] - Powierzchnia 30 m’

12x gniazd komputerowych, przy czym 1 gniazdo obejmuje:
1 stanowisko komputerowe gniazda na $cianie:
- 2x 230V
- min. 1 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

2 x stanowiska gniazd nasciennych, przy czym 1 gniazdo obejmuje:
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- 1x400V -3 fazy
- 4x230V

- 1 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

2 x gniazda w podtodze, przy czym 1 gniazdo obejmuje:

- 2 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

2 x gniazda na suficie, przy czym 1 gniazdo obejmuje:

- 1 x PEL (Punkt Logiczno-Elektryczny, tj. 2xRJ45+3x230V UPS- data key)

Klimatyzacja (18-25 °C przy £1 °C z mozliwos$cig grzania)

W laboratorium przewidziany jest sprzet:

- system kinektu wraz z oczujnikowaniem na stopy, kolana, rece
- mobilny skaner 3D

- mobilny system VR ruch wraz z platforma do wykrywania ruchu

- system do rozszerzonej rzeczywistosci
- projektor nascienny multimedialny

- projektor podsufitny (obrazowanie ksztattow i pod$wietlanie ksztattow...)

Na planie nalezy uwzgledni¢ punkty sieci komputerowej na potrzeby uruchomienia sieci bez-
przewodowej. Lokalizacja punktéw RJ45 (bez zasilania) na suficie nalezy skonsultowa¢ z Cen-

trum Komputerowym UZ. Nalezy przewidzie¢ 1 punkt na kazde 150m?.

II1.Wykaz urzadzen ciezkich, ktore beda przenoszone do laboratoriow zamknietych WM:

Maszyna wytrzymatosciowa ZD 100 2,5 T - osobny fundament - LIBN
Prasa mimosrodowa LIBN

KEWAT - LIBN

Robot REIS - Hala WM

Nozyce (gilotyna) LIBN

Kompresory przenosne - WM

ANl
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IV. Zestawienie pomieszczen wg metrazu

Nr pomiesz- | Nazwa laboratorium/ pomieszczenie | Metraz

Lp. czenia [m’] RID/WM

Laboratorium Systemow Szybkiego Pro-

1. 1 totypowania i Badan Materiatowych 30 RID
cz.. |

2. 2 Pomieszczenie do czyszczenia detali 25 RID
Laboratorium Systemow Szybkiego Pro-

3. 3 totypowania i Badan Materiatowych 30 RID
cz. 11
Laboratorium Systemow Szybkiego Pro-

4. 4 totypowania i Badan Materiatowych 80 WM
cz. 111

5. 5 Laboratorium mikroskopii optycznej 30 RID

6. 6 Laboratorium badan termo grawime- 35 RID
trycznych
Laboratorium optyki kwantowej i tech-

7. 7 . 20 RID
nologii optycznych

3. 3 Laborgztonum optyki kwantowej i tech- 20 RID
nologii optycznych

9, 9 Laboratorium optyki kwantowej i tech- 10 RID

nologii optycznych

10. 10 ljaboratorzun? nzaterzaz‘ow 20 RID
i metamateriatow. cz. A

11 1 Laboratorzu{n rflaterzafow 30 RID
| metamateriatow. cz. B

Laboratorium materiatow i metamate-

12. 12 riato. cz. C 10 RID
13. 13 ’l;}c)lfhoratorzum procesow metalurgicz- 80 RID / WM
14. 14 Pomieszczenie magazynowe 20 RID
15. 15 Laboratorium spawalnictwa 60 WM
16. 16 Magazyn — laboratorium spawalnictwa 20 WM
17. 17 Pomieszczenie gospodarcze-magazyn 15 WM /RID
18. 18 Pomieszczenie gospodarcze-magazyn 15 WM /RID
19. 19 Laboratorium obrobki Plastycznej 30 WM
20. 20 Laboratorium obrobki cieplnej 50 WM /RID
21. 21 Pomieszczenie magazynowe 20 WM /RID
2. 2 Laboratorium automatyzacji i Robotyza- 30 WM

cji Procesow Technologicznych. cz. A
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BB e Techmologicomeh e 8| % | WM
U e Techmologicomeh e | % | WM
25. 25 Sala seminaryjna 30 RID
26. 26 Sala seminaryjna 30 WM
27. 27 pomieszczenia pracownicze 15 RID
28. 28 pomieszczenia pracownicze 15 RID
29. 29 pomieszczenia pracownicze 15 WM
30. 30 pomieszczenia pracownicze 15 WM
31. 31 pomieszczenia magazynowe 20 RID
32. 32 pomieszczenia magazynowe 20 RID
33. 33 pomieszczenia magazynowe 20 WM
34. 34 pomieszczenia magazynowe 20 WM
s a5 e e S g 1w
SUMA 970 m’
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